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Оптический нивелир Leica NA 532
Штатив RGK S6-N
Рейка AMO S3
Набор юстировочных винтов
Кейс
Инструкция на русском языке
Свидетельство о метрологической поверке



Оптический нивелир Leica NA 532 – ударопрочный нивелир серии NA 500 от фирмы Leica. Его
конструкция и технические характеристики ориентированы на непрерывные измерительные
работы на строительных площадках в любых климатических условиях с максимально
точными получаемыми результатами.

Современные технологии и высококачественная оптика позволяет использовать Leica NA
532 для проведения работ по высокоточному нивелированию. При увеличении изображения
в 32 раза среднеквадратичная погрешность двойного хода на 1 км составляет не более 1,6
мм. Минимальное расстояние до объекта – менее 1 м.

Особенности оптического нивелира Leica NA 532
Просветленная оптика с прямым изображением и диаметром объектива 36 мм
обеспечивает четкую видимость изображения в условиях сумерек и на больших
расстояниях.
Увеличение изображения х32.
Погрешность ±1,6 мм.
Воздушный компенсатор.
Две скорости фокусировки.
Пентапризма для легкого определения положения пузырька круглого уровня.
Бесконечные винты наведения по обе стороны корпуса.
Эргономичный ударопрочный пыле- и влагозащищённый корпус IP56.
Горизонтальный круг с градуировкой в 360°.

Компенсатор оптического нивелира Leica NA 532 оснащается воздушной демпферной
системой и обладает высокой чувствительностью. Автоматическое выравнивание прибора в
рабочее положение происходит в диапазоне работы компенсатора в 15´ с точностью ±0,5".
Высокая чувствительность компенсатора помогает оператору вовремя провести
корректировку положения прибора и избежать получения неправильных результатов.

Встроенный горизонтальный круг с ценой деления 1° существенно повышает удобство
работы с оптическим нивелиром Leica NA 532. А две скорости фокусировки и система
"бесконечных" винтов прибора делают наведение на цель более плавным и быстрым.

Прочный защитный корпус IP 56 оптического нивелира Leica NA 532 гарантирует
работоспособность прибора при любых погодных условиях. Устройство надежно защищено
от попаданий пыли, грязи и дождя. Рабочий диапазон температур составляет от -20°С до
+50°С. Оптический нивелир имеет сравнительно небольшой вес и компактные размеры, что
делает работу оператора максимально комфортной при длительном использовании.

Купить комплект оптический нивелир Leica NA 532 штатив рейка - 3 в 1 и получить
консультацию специалиста вы сможете на сайте нашего интернет-магазина.

Leica NA 532
Увеличение 32x
Точность 1.6 мм
Компенсатор автоматический (воздушный)
Диаметр объектива 36 мм
Разрешение нет данных



Поле зрения 2.1 м на 100 м
Угол поля зрения нет данных
Минимальное фокусное
расстояние 1 м

Коэффициент дальномера 100
Постоянная поправка
дальномера 0

Длина зрительной трубы нет данных
Изображение прямое
Просветленная оптика да
Диапазон работы
компенсатора ±15'

Точность компенсатора 0.5’’
Крепление на штатив 5/8''

Прочее
чувствительность - 8’/2 мм
градуировка - 360°
цена деления - 1°

Степень защиты от пыли и
влаги IP56

Диапазон рабочей
температуры от -20° до +50°С

Температура хранения от -40° до +70°С
Размеры 300 x 200 x 220 мм
Вес 1.5 кг
  RGK S6-N
Применение для оптических нивелиров
Материал алюминий
Зажимы винты
Площадка плоская
Масса 2,7 кг
Высота (в собранном
состоянии) 0,96 м

Наплечный ремень есть
  Рейка нивелирная AMO S3
Тип телескопическая
Высота 3 м
Е-градуировка да
Миллиметровая шкала да
Вес 0,940 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у
менеджера. 8-800-551-11-01


